Спеціальні методи програмування та моделювання в лазерній та оптоелектронній техніці
	Рівень вищої освіти
	Другий (магістерський)

	Статус дисципліни
	Навчальна дисципліна вибіркового компонента із нефахового переліку

	Курс
	2 (другий)

	Семестр
	3 (третій)

	Обсяг дисципліни, 

кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин
	3/90

	Мова викладання
	Українська

	Мета дисципліни
	Засвоєння студентами теоретичних та практичних знань для ефективного використання сучасних методів математичного моделювання в лазерній та оптоелектронній техніці.

	Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни
	1. Знати основи курсу „Програмування”, „Математична фізика” та „Математичні методи в фізиці”. 

2. Вміти використовувати універсальні математичні програмні пакети для моделювання фізичних явищ.

3. Володіти навичками програмування.

	Анотація навчальної дисципліни
	В рамках курсу «Спеціальні методи програмування та моделювання в лазерній та оптоелектронній техніці» розглядаються сучасні методи математичного моделювання в лазерній та оптоелектронній техніці. Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичків для створення математичних моделей в лазерній та оптоелектронній техніці з використанням універсальних та спеціалізованих програмних пакетів. Навчальна задача курсу полягає в ефективному використанні математичного моделювання у наукових дослідженнях та для розробки і аналізу лазерних та оптоелектронних приладів. Результати навчання полягають в умінні практичного застосування методів математичного моделювання в лазерній та оптоелектронній техніці з використанням універсальних та спеціалізованих програмних пакетів. 

	Види занять
	Лекції, практичні заняття

	Методи навчання
	Студентсько-орієнтоване навчання, презентації, бесіди та дискусії
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5. Free Tutorial: Modeling of Fiber Amplifiers and Lasers. https://www.rp‑photonics.com/laser_modeling.html 

6. Modeling Optoelectronic Devices with COMSOL Multiphysics. https://www.comsol.ru/video/modeling-optoelectronic-devices-with-comsol-multiphysics

	Семестровий  контроль, екзаменаційна методика
	Опитування в процесі лекції, контрольні роботи після основних розділів спецкурсу, оцінювання практичних завдань, залік. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (60%) та заліку (40%).


